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1 2а 2б

15 9 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.1 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 3,5 105 50 50 25

1.1.1.1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 1 1,5 45 30 30 15 2

1.1.1.2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2а 1,0 30 20 20 10 2

1.1.1.3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2б 1,0 30 20 20 10 2

1.1.2 Охорона праці в галузі та цивільний захист 1 3,0 90 30 20 10 60 2

1.1.3 Інтелектуальна власність 2б 2,0 60 20 10 10 40 1 1

1.1.4 Основи теорії керування якістю технологічних 
систем 1 3,0 90 30 15 15 60 2

1.1.5 Фізичне виховання 2,0 60 30 30 30

1.1.5.1 Фізичне виховання 1 2,0 60 30 30 30 2

1.1.5.2 Фізичне виховання 2 дф* с* с*

13,5 405,0 160,0 45,0   115,0 215,0 8 3 3

1.2.1.1 Кристалізація та властивості металів та 
сплавів 8,0 240 90 57 33  150

1.2.1.1.1 Кристалізація та властивості сталі у виливках 1 4,0 120 45 30 15 75 3

1.2.1.1.2 Кристалізація та властивості чавуну у виливках 2а 4,0 120 45 27 18 75 5

1.2.1.2 Прогресивні методи плавки та литва 2б 2,5 75 27 18 9 48 3

1.2.1.3 Проектування ливарних цехів 7,5 225 108 66   42 90 

1.2.1.3.1 Проектування ливарних цехів 3,0 90 45 30 15,0 45 3

1.2.1.3.2 Проектування ливарних цехів 1,5 45 27 18 9,0 18 3

1.2.1.3.3 Проектування ливарних цехів 2б 1,5 45 18 18 2

1.2.1.3.4 Проектування ливарних цехів (к.п.) 2б 1,5 45 18 18,0 27 1

V. План навчального процесу на 2019/2020 навчальний рік      
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1.1.  Цикл загальної підготовки

 1.2.1 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів 

 Разом 1.1: 
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1.2. Цикл професійної підготовки

 Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.2.1.4 Спеціальні та особливі види литва 1 4,0 120 45 30 15 75 3
22,0 660,0 270,0 171,0 57,0 42,0 363,0 9 8 6 

1.2.2.1 Технологія ковальсько-штампувального 
виробництва 8,0 240 123 60   63 117 

1.2.2.1.1 Технологія ковальсько-штампувального 
виробництва 1 6,5 195,0 105 60 45 90 7

1.2.2.1.2 Технологія ковальсько-штампувального 
виробництва (к.пр) 2а 1,5 45,0 18 18 27 2

1.2.2.2 Проектування цехів та ліній ОМТ 2б 4,0 120 54 27 27 66 6

1.2.2.3 Проектування і виготовлення технологічного 
оснащення 2а 4,0 120 45 27 18 75 5

1.2.2.4 Спеціальні види ОМТ 1 6,0 180 60 60 120 4
22,0 660 168 87 0 81 192 11 7 6 

1.3.1 Переддипломна практика 3 6,0 180 180

1.3.2 Виконання кваліфікаційної роботи магістра 3 21,0 630 630
27,0 810 0 0 0 0 810 0 0

1.4.1 Захист кваліфікаційної роботи магістра 3 3,0 90 90
3,0 90 0 0 0 0 90 0 0

2.1.1.1 Методика та організація наукових досліджень 1 1,5 45 30 30 15 2

2.1.1.2 Кристалізація та властивості кольорових 
металів та сплавів у виливках 2б 4,0 120 45 27 18 75 5

 Разом 2.1: 5,5 165,0 75,0 27,0 18,0 30,0 90,0 2 5

2.1.2.1 Методика та організація наукових досліджень 1 1,5 45 30 30 15 2

2.1.2.2 САПР технологій та оснастки 1 4,0 120,0 60 30 30 60 4
 Разом 2.1: 5,5 165,0 90,0 30,0 0,0 60,0 75,0 6

2.2.1.1 Проектування технології СОВЛ 2а 3,5 105 36 18 18 69 4

2.2.1.2 Конструювання литих виробів 1 3,0 90 30 15 15 60 2

2.2.1.3
Моделювання та оптимальні технологічні 
системи 2б 2,5 75 27 9 18 60 3

2.2.1.4 Синтез  ливарних сплавів 2б 1,5 45 18 18 27 2

1.4 Державна атестація

2.2 Цикл професійної підготовки

2.2.1 Ливарне виробництво та комп'ютерізація процесів литва

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

1.2.2 Обробка металів тиском

2.1 Цикл загальної підготовки

2.1.2 Вибірковий блок 1 (Обробка металів тиском)

 Разом 1.2.1: 

1.3 Практична підготовка

 Разом 1.4: 

 Разом 1.2.2: 

Разом 1.3:

2.1.1 Вибірковий блок 2 (Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів)



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 

2.2.1.5 CAD-CAE cucreMH y nueapHOMY eupo6Hltl(TBi: 8,5 255 72 15 57 138 

2.2. 1.5.1 
CAD-CAE CHCTeMH y JIHB3pHOM)' BHpOOHHIXTBi: 

4,5 135 45 15 30 90 3 
rpa<!>i•rni mu<ern 

2.2. 1.5.2 
CAD-CAE cncreMH y nnsapHOM)' snpo6umxrsi: 

2,5 75 
Mo11emot0qi mucern 

27 27 48 3 

2.2.1.5 .3 
CAD-CAE cnCTeMH y nnsapHOM)' snpo6unuTsi: 

26 1,5 45 18 18 12 2 
MO/leJDOIOqi nat<eTH 2 

PaJOM 2.2.1: 19,0 570 183 75 108 354 5 7 7 
P830M n.2.2.l i 2.1 24,5 735,0 273,0 105,0 168,0 429,0 

3arani.ua Ki.rti.Kicri. 900 2700 
2.2.2 06no6Ka MeTanie mcKOM 

2.2.2.1 HauoManpianH Ta uauoTexuonorir 2a 3,5 105 36 36 69 4 

2.2.2.2 Po1paxyuKH npo11ecie OMT. MCE 8,5 255 90 45 45 165 

2.2.2.2.1 Po1paxyHKH npouecis OMT. MCE 2a 3,5 105 36 18 18 69 4 

2.2.2.2.2 P01paxyHKH npouecis OMT. MCE 26 5,0 150 54 27 27 96 6 

2.2.2.3 ff.UPC. )l.OCJJUlHHl.lbKHil npaKTHKYM 2a 3,5 105 36 36 69 4 

2.2.2.4 
ff.UPC. EKcnepHMeHTani.uo-auanim•rni MeTO/IH 
llOCJJi;vl<eui. 

26 3,5 105 36 18 18 69 4 

Pa10M 2.2.2: 19 0 570 0 1980 990 990 372 0 0 12 10 
Pa10M n.2.2.2 i 2.1 245 735 

3arani.ua Ki.rti.Kicri. 900 2700 

Pa10M 1 niJlroTOBKH Maricroa JIB: 900 2700,0 
Ki.rti.Kicri. roJlHH Ha mll(JleHi. 24,0 18,0 21,0 

Ki.rti.Kicri. eKJaMeuie 4 0 3 
KiJibKiCTL lBJiiKiB 4 2 5 

Ki.rti.Kicn 1<Vncoeux nooeKTiB 1 
Ki.rti.Kicri. KYDCOBHX oo6iT 

90,0 30,0 

P83oM 1 ni;iroTOBKH Maricroa OM)I.: 90,0 2700,0 
KirlLKiCTL rOJl,HH ua m»meHL 250 22 19 

Ki.rti.Kicri. eKJaMeHie 4 2 3 
KinLKiCTL J&JiiKiB 4 3 2 

Ki.rti.Kicn KYocoeux npoeKTie I 
Ki.rti.Kicri. ""'ncoBHX oo6iT 

90 0 30.0 

3ae. Kate11pu OMT l.C. Anica 

3ae. Kate11pu TOJIB n.r. Arpaean 

)l.eK&H cJ>ITO 

~ 
o.r. rP""" 

rapaHT OCBiTHbOf nporpaMH I.C. AJJice 
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